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(§) Raumzustandssensor 

Raumzustandssensor (1), insbesondere fur Naherungs- 
schalter (3), der zu empfangendes Infrarotttcht bzw. Warme- 
strahlung auf ein Sensorelement (5) lenkt, der mit einer elek- 
tronischen Schaltung (2) zur Signalauswertung verbunden 
ist Erfindungsgem3& ist vorgesehen, daB im Strahtengang 
vor dam Sensorelement (5) eine Linse (6) angeordnet ist, in 
deren Strahlengang zumlndest ein zur optischen Achse (7) 
der Unse schraggesteilter und urn die optische Achse (7) 
drehbarer und gegebenenfalls hierzu kippbarer Spiegel (8) 
angeordnet 1st. 
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Patentansprflche Raumzustandssensor wiedergegeben, der mit zwei 

Spiegeln arbeitet 

1. Raumzustandssensor (IX insbesondere fQr Nibe- In Fig. 3 ist die Berandung eines elliptischen Spiegels 
rungsschalter (3), der zu empfangendes Infrarot- fOrein n Raumzustandssensor da rgestel It 
licht bzw. Warmestrahlung auf ein Sensorelement 5 Der Raumzustandssensor 1 nach Fig. 1 kann als Teil 
(5) lenkt, der mit einer elektronischen Schaltung (2) eines NSherungsschalters 3 verstanden werden, der sich 
zur Signalauswertung verbunden ist dadurch ge- a us einer Unterputzinstallationsdose herausragend oder 
kennzeichnet, daB im Strahtengang vor dem Sen- f Or Aufputzmontage herstellen llBt Raumzustandssen- 
sorelement (5) eine Unse (6) angeordnet ist, in de- sor 1 und elektronische Schaltung 2 zur Signalauswer- 
renStrahlengangzumindesteinzuroptischen Ach- 10 tung bilden im AusfQhrungsbeispiel einen N&herungs- 
se (7) der Linse schraggestellter und urn die opti- sehalter 3. Die durch ein Penster 4 zu empfangende 
sche Achse (7) drehbarer und gegebenenfalls hierzu Warmestrahlung oder das Infrarotiicht wird auf ein Sen- 
kippbarer Spiegel (8) angeordnet ist sorelement 5, beispielsweise einen Halbleitersensor, ge- 

Z Raumzustandssensor nach Anspruch l t dadurch lenkt Im 35 Strahlengang vor dem Halbleitersensor ist 
gekennzeichnet daB der bzw, die Spiegel (8, 8a) is eine Linse 6 angeordnet in deren Strahlengang ein zur 
elliptisch derart berandet sind wie die Schnittlinie optischen Achse 7 der Linse schraggestellter Spiegel 8 
einer Ebene, in der der Spiegel Hegt mil eincm angeordnet ist Der Spiegel 8 ist um die optische Achse 7 
gedachten Strahlenzylinder { 13) veriauft der Linse durch eine geeignete Mechanik 9 drehbar 

3. Raumzustandssensor nach Anspruch 1, dadurch angeordnet Durch eine Achse senkrecht zur Zeichen- 
gekennzeichnet daB Linse (6)l Sensorelement (5) 20 ebene kann er im AusfQhrungsbeispiel zur optischen 
und Verstarker (1 1) eine Baugruppe (12) bilden. Achse 7 gekippt werdea Bei einem kuppelartig gewSlb- 

_ ten Fenster kann dadurch ein schmaler Erfassungsbe- 
Bcschreibung reich 10 weitr^umig verschwenkt werden. 

Linse 6. Halbleitersensor und ein Verstarker 1 1 bilden 
Die Erfindung bezieht sich auf einen Raumzustands- 25 eine Baugruppe 12. Der optisch kritische Teil, der nur 
sensor, insbesondere fur Naherungsschalter. der zu kleine Toleranzen erlaubt kann so in einem Stflck mon- 
empfangendes Infrarotiicht bzw. Warmestrahlung auf tiert werdea Die Linse 6 kann als FresneHinse aus 
einen Sensor lenkt der mit einer elektronischen Schal- Kunststoff, z. B. Polyathylen, flach und raumsparend 
tung zur Signalauswertung verbunden ist seia 

Bei Naherungsschaltern. insbesondere wenn sie in der » Beim Raumzustandssensor I nach Fi£ 2 ist im Strah- 
Installationstecnnik einzusetzen sind, soil der Erfas- lengang zum Sensorelement 5, im Beispiel ein Halblei- 
sungsbereich mitunter auf einen kleinen Raumwinkel tersensor, ein weiterer schraggestellter Spiegel hinter 
eingeschrankt werden. Um im Raurn einen Erf assungs- der Linse 6 angeordnet Dadurch kann der Strahlengang 
bereich auswahlen zu kdnnen, ist es dann erwQnscht im Gerat seitlich abgelenkt werden, so daB sich insge- 
den Erfassungsbereich einstellen zu kdnnea Da das 35 samt ein niedrigerer Naherungsschalter 3 bauen lafit 
Sensorelement beispielsweise ein Pyrodetektor, sehr Der weitere Spiegel 8a kann in der Baugruppe 12 fest 
hochohmig ist und ein nur sehr kleines Signal liefert eingebautseia 

mdchte man den Sensor unmittelbar am geschirmten In Fig. 3 ist ein vorteilhafter Spiegel 8 veranschau- 
Verstarker der Halbleiterschaltung starr befestigea licht der elliptisch derart berandet ist wie die Schntttlt- 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. einen 40 nie einer Ebene, in der der Spiegel 8 liegt mit einem 
Raumzustandssensor zu entwickela bei dem ein schma- gedachten Strahlenzylinder 13 verlSuf t 
ler Erfassungsbereich wahlbar eingestellt werden kana 
Die LOsung der gesch ilderten Aufgabe bes teht nach der 
Erfindung darin. daB im Strahlengang vor dem Sensor- 
element eine Linse angeordnet ist in deren Strahlen- 45 
gang zumindest ein zur optischen Achse drehbarer und 
gegebenenfalls hierzu kippbarer Spiegel angeordnet ist 
Bei einer Linse mit kurzer Brennweite kann dadurch ein 
schmaler Erfassungsbereich era'elt werden, der sich 
durch einen oder mehrere Spiegel einstellen laBt Linse, 50 
Sensorelement und Verstarker kdnnen hierbei eine 
Baugruppe bilden, so daB sich bei kurzen Leitungswe- 
gen auch schwache Signale des Sensorelements auswer- 
ten lassea 

Um einen vorgegebenen Strahlenzylinder voll zu ver- 55 
werten, ist es gunstig, einen Spiegel elliptisch derart zu 
beranden, wie die Schnittlinie einer Ebene. in der der 
Spiegel liegt mit dem gedachten Strahlenzylinder ver- 
lauft Durch eine Sammellinse lassen sich Erfassungsbe- 
reiche mit einem kleinen Raumwinkel erzielea 60 

Die Erfindung soil nun anhand von in der Zeichnung 
grob schematisch wiedergegebenen AusfQhrungsbei- 
spielen naher erlamert werden: 

In Fig. 1 ist ein Raumzustandssensor, der auf einem 
Gehause mit einer elektronischen Schaltung zur Signal- 65 
auswertung angeordnet ist im L&ngsschnitt grob sche- 
ma tisch veranschaulicht 

In Fig. 2 ist in der Darstellungsweise nach Fig. 1 ein 
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FIG 1 
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ORIGINAL INSPECTED 



